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Editorial v. 8, n. 1 (2018)
EAD em Foco - Rumo ao Scielo

Prezados leitores,

Acompanhando as tendéncias das melhores publica¢8es cientificas mundiais, temos a
satisfacdo de comunicar que a partir desta edi¢do - v. 8, n. 1 (2018) -, a revista EaD em
Foco passa a adotar o formato de “publicacdo continua” (rolling pass), em volume dnico.
Dessa forma, ndo havera mais paginacdo sequencial. Os artigos passaram por uma atua-
lizagcdo de design, de forma a facilitar a adaptagdo ao novo sistema.

Os primeiros quatro artigos desta edicdo estdo sendo apresentados em sua versao de
formatacao final; os préximos, entretanto, serdo publicados em uma versao “preprint”,
posteriormente publicados com os Ultimos ajustes e diagramagdo.

Todas as mudancas sdo consoantes com as politicas e critérios do SciELO e irdo permitir
0 aumento da respeitabilidade da revista EaD em Foco e a acelera¢do da divulgacdo de
nossas pesquisas.

Com nossos melhores votos,

Equipe Editorial.




